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  電磁駆動振動ジャイロ 
 

  
  (110)Si の結晶異方性エッチングで製作した電磁駆動静電容量検出振動ジャイロ (東北大学 – トヨタ自動車) 

 

参考文献 : M.Hashimoto, C.Cabuz, K.Minami and M.Esashi, Silicon Resonant Angular Rate Sensor Using Electromagnetic 

Exitation and Capacitive Detection, Micro System Technologies'94 (1994) pp.763-772 

 

   
   Deep RIE で製作した電磁駆動静電容量検出振動ジャイロ 

 

参考文献 : J.Choi, K.Minami and M.Esashi : Application of Deep Reactive Ion Etching for Silicon Angular Rate Sensor, 

Microsystem Technologies, 2 (1996) pp.186-199 

 

   
   Z 軸用電磁駆動電磁(誘導起電力)検出振動ジャイロ 

 

参考文献 : J.-J.Choi, 南和幸, 江刺正喜, 電磁駆動誘導起電力検出型シリコン角速度センサ, 電気学会論文誌Ｅ, 118-E 

(1998) pp.641-646 


